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有机聚合物薄膜波导温度传感器

王龙德１，２，３，４　 张　彤１，３，４　 张晓阳１，３，４　 李若舟１，３　 汪鲁宁１

（１东南大学电子科学与工程学院，南京 ２１００９６）
（２淮南师范学院化学与化工系，淮南 ２３２００１）

（３教育部微惯性仪器及先进导航技术重点实验室，南京 ２１００９６）
（４东南大学苏州研究院苏州市金属纳米光电技术重点实验室，苏州２１５１２３）

摘要：基于棱镜耦合衰减全反射和波导材料热光效应，利用聚合物薄膜平板波导作为温度传感器，论证了影

响温度传感器灵敏度的各种因素．结合理论分析及实验验证，温度传感器灵敏度不仅与平板波导上包层及
芯层厚度、聚合物材料光学损耗有关，而且与波导的导波模式阶数有关．结果表明，反映温度传感器反射率
与温度关系灵敏度的斜率在反射率为零的某阶ＴＥ模式下，其值最高．因此，为提高传感器的灵敏度，传感器
的入射光外角应选择在反射率为零的某阶ＴＥ模式下工作．该聚合物薄膜波导温度传感器具有灵敏度高、结
构简单及易制作等特点．
关键词：温度传感器；平板波导；导波模式；热光效应；棱镜耦合
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